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Abstract： Methods to measure spectral linewidths of semiconductor laser diodes are investigated. Firstly, methods which realize carrier-suppressed 
phase modulation are experimented. Secondly, a method which utilizes a phase modulator with an ultrasonic transducer is developed. By combining a 
fiber loop mirror, the carrier component is suppressed by more than 20dB, and the lasing spectral component can be monitored up to 35dB or more. 
The method is of low cost and versatile to measure spectral linewidths of semiconductor laser diodes less than several MHz. The principle of the 
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‡ 富士通株式会社 ﾌｫﾄﾆｸｽ事業本部(川崎市) 図 2.1 代表的なｽﾍﾟｸﾄﾙ線幅測定法 
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図 3.1 周波数ｼﾌﾀとし動作する Mach-Zehnder 干渉計 



































































図 3.3 Mach-Zehnder 振幅変調器の直流特
図 3.4 ｽﾍﾟｸﾄﾙ線幅の測定例 
図 3.5 観測される雑音ｽﾍﾟｸﾄﾙの変調周波数依存性
図 3.6 観測される雑音ｽﾍﾟｸﾄﾙの変調信号ﾊﾟﾜｰ 
依存性(変調周波数 5MHz) 
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直径 30mm、厚さ 5mm で、静電容量の実測値は約 800pF
















られた。図 4.3 は 4.286MHz で駆動したときの光学長変
化を示したものである。数 10Vp-p の電圧を印可したと
きの光学長変化の大きさはせいぜい 100nm で、直流駆動



























子は周波数 7.139MHz、振幅 12Vp-p で駆動した。このと
きの光学長変化は約 35nmp-p である。同図の下に、ﾌﾘｰｽ
ﾍﾟｸﾄﾙﾚﾝｼﾞ 300MHzの confocal Fabry-Perot干渉計で超音波
図 4.1 超音波振動子による位相変調器 


































図 4.2 超音波振動子による光学長変化量 
















































図 4.4 ﾌｧｲﾊﾞﾙｰﾌﾟが無い場合 















図 4.5 ﾌｧｲﾊﾞﾙｰﾌﾟが有る場合 
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図 4.6 ｽﾍﾟｸﾄﾙ線幅測定結果の例 
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